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- Seramik tip sensdrler
- Reziftif film sensé&rler

- Cig-nokta sensdrler

bulmak mimkiindlir. Seramik sens®Brler hizli-cevap, genis isg-
leme ranji, iyi toleransa sahiptirler. Nem sens®rlerinin

yapiminda, titanium dioksitle, vanadium pentoxide, magnesium
chromium tetroxide, barium titanium trioxide, strontium

titanium trioxide gibi seramikler kullanilmaktadir.

5.5. POZISYON SENSORLERI

En zengin cihazlar pozisyon 8lcilimlemesinde kullanil-
maktadir diyebiliriz, Pozisyon s®zil ile, mesafe, aci, hiz
ye seviye kastedilmektedir. Pozisyon 8lclimlemesinde optik,
kapasitif, potansiyometrik, Hall, ultrasonik ve piezo elek-
trik gibi teknikler kullanilmaktadir. Elektromekanik mikro-
switchler buglin hdl§ yasamaktadir. Burada bazi sensdrlere

krsaca &rnekler vererek bahsedelim.

Mesafe sensdrleri arasinda lineer degisken diferan-
siyel transformatdrl sayabiliriz. Manyetik niivesi haveket
ederek simetrik sargilar gerilim farkini diizenler. Dezavan-
tajlari boyutlaridir. Ancak bu da yenilmeyecek sorun degil-

dir.

Optik saft kodlayici sensdr, aci ve dlizglin pozisyon
degisimini 6l¢limler. Bu cihazda tiretilen 1sik pulslari d&nen
delikli diskten sonra bptik alzcilarla binary g¢ikis verimle-

ri saglanzr.

Potansiyometrik sensdrler en basit tiplerdir diyebi-
liriz. Cok degisik tarzlarda dizayn edilivler. Umirleri ilet
ken plastik film gibi gelismekte olan yapim teknikleriyle
arttirzldiklarindan h8l4 birgok yerde tercih edilmektedir-

ler,
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Kapasitif mesafe sens&rlerinde elektrodlarin etkin
ylUzeyleri degistirilmektedir. Tahmin edilecegi gibi bunlarda
olduk¢a degisik tarzlarda imal edilmektedir. Uzun &mirleri,

dislk 1s1 katsayilari, temassiz calismalar: avantajlaraidir.

Yakinlik ve sinir anahtarlarz: endﬁktif, optik, hall
etkili tiplerde yapilmaktadir.

Asagidaki sekillerde hall etkisi ile callgan sensdrin

pren51b1 ve organizasyon semasi g&sterilmistir.

il
15;_7/ ‘ ;J %‘
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Sekil 5.2. Hall etkili sensériin prensibi,

Haraketli magnetin yari iletkene olan mesafesi hall
gerilimine etkimektedir. Bu cihazlarin yapilarina ait ayrin-
tilar b&lUmln sonunda bildirilen kaynaklardan temin edilebi-
lir.
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5.6. OPTIK SENSORLER

Buglin vidicon ve plumbicon en c¢ok kullanilan imaj
sensérleri olmakla birlikte bu konu yeni gelismelere gebe-
dir. Gelistirilen diger sens®rler fotodiyod tarlasi, gar]

kuplajla cihaz ve sarj enjeksiyon cihazlaridir.

Sarj kuplajla cihaz (CCD) video kameralari, robot
endlistrisi ve otomatik kalite kontrol sistemlerinde kulla-

nilan en genis taramal: sensdrdiir,

Isik disaindaki parametrelerin &lelilmesinde kullanilan

optik sens®rlerden bu bdllmde bahsedilmeyecektir.,
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TABLO

DIR -~ Dogrudan, REL- Bagil, IND~ indisli.
2. Tanimlanmamig kod "#" ile gisterilmigtir.

Makina kodlarinin heksadesimal egdeferleri.

- K -

0o 40 NEG A 80 SuB A IMM [CO suB B IMM
0t NOP 49 81 CMP A IMM [Ct  CMP 8 IMHA
02 42 82 SBC A MM {C2  sBC B IMM
03 * 43 COM A 83 ’ ca -

04 * 44 L8R A B4 AND A IMM [C4 ~ AND B IMM
05 - 45 85  BIT A IMM JC5  BIT B M
06 TAP 46 AOR A 86 LDA A IMM |C6 DA B IMM
07  TPA 47 ASR A g7 " cr

08 INX 48 ASL A 88 EOR A IMM |C8  EOR B IMM
09 DEX 49  ROL A 89  ADC A IMM7|C8  ADC B MM
0A CLV 4A  DEC A 8BA ORA A IMM |CA  ORA 2] MM
0B SEV 48 - ¢ 83 - ADD A -IMM |CB ADD B IMM
0c CLC 4C INC A 8C . CPX A IMM. {CcC

0D . SEC 4D TST A 8D BSA REL [CD . *

0  Cu 4E BE  LDS IMM |CE  LDX IMM
OF - SEf 4F  CLR A BF ¢ CF *

10 SBA 50 NEG B 490 = sUB A DR (Do sus B DIR
11 CBA 51t ‘ 91 CMP A DR |D1I CMP B DIA
12 52 . 92 8BC A DIR ID2 SBC B DIA
13 5 COM B 93 - D3 ot i

14 - 54  LSA B 94 AND A DIR D4 AND ] DIR
15 ¢ 55 ¢ 95 BT A ‘DR [D5 BIT 8 DIR
16 TAB 56  ROR B 96 LDA A DIR |06 LBA B DIR
17 TBA 57  ASR 8 97  8TA A DIR [D7  STA 8 DIR
8 - 58 ASL 8 90  EOR A DIR |D8 EOR B DIR
19 DAA 58  ROL B 99  ADC A DIR |D9 ADC B DIR
1 5A . DEC 2] 9A ORA A DIR |DA ORA 8 DIR
18 ABA GERF 98  ADD A DIR {DB  ADD B DIR
1c 5C "INC B 9C  CPX ‘DIR {DC ° :
i sD  TST 8 o - Doy

1E SEw " 9E LDS DIR |DE LDX DIR
1F 5F  CUR a 9F 5§78 DIR |OF  STX DIA
20 BRA REL | 60  NEG IND [A0  SUB A IND |EO sUB B IND
21 BCE Al CMP. A IND |E1 . CMP B IND
22 BH REL 62 - * A2 SBC A IND {E2 SBC B IND.
23 DBLS REL | 63 COM IND fA2 - % P : ’
24 BCC REL | 64 LSR IND | A4 AND A IND |E4  AND ;] IND
25 BCS REL | 65 * AS  BIT A INO 1ES BIT - B IND
26 BNE REL{ 66 ROR IND | A6 LDA A IND |E6 LDA g iIND
27 BEQ REL | 67 ASR IND A7 STA A IND }E7  STA B IND
28 BvVC REL | 60  ASL IND [ A8 EOR A IND |EB  EOR 8 IND
29  BVS REL| 69 ROL IND A9  ADC A IND {EO  ADC B IND
2A  BPL REL| 6A DEC IND /AN ORA A .IND [EA ORA B IND
28 BMI REL| 6B ¢ AB  ADD A IND |EBR  ADD B IND
2C  BGE REL| 6C INC IND |AC  CPX IND {EC *

20 BLT REL| 8D  TST IND | AD- JSR IND {ED -

2 BGT REL) 6E JMP IND | AE  LDS IND |EE  LDX IND
2F  BLE - REL{ 6F = CLR IND | AF STS IND |EF  STX IND
30 TSX 70 NEG EXT|B0 SuB A EXT |FO  suB B EXT
31 INS YAl - Bl CMP A EXT [Ft CMP B EXT
32 PUL A 72 B2  SBC A EXT |F2  SBC a EXT
33  PUL 8 73 COM EXT|B3 ° F3

34  DES 74 LSA EXT|B4  AND A EXT |F4  AND B EXT
35  TXS 75 BS  BIT A EXT [Fs  BIT B EXT.
36 PSH A 76  ROR EXT|BS  LDA A EXT |F6  LDA c] EXT
37 PSH B 77 ASH EXT|B7 STA A . EXT [F7 STA D EXT
. 768 ASL EXT|B8 EOR A EXT |FB  ADC B EXT
39 RTS 79 ROL EXT|B3 ADC A EXT [F9 ADC 8 EXT
3A ¢ 7A - DEC EXT|BA- ORA A EXT [FA  ORA 8 EXT
38 RT | BB -ADD A EXT |FB  ADD 8 EXT
ac 7C  INC EXT{BC CPX EXT |FC

30 70 TST EXT{BD JSR EXT |[FD °* )

3E WAl 7E  UMP EXT|BE LDS EXT {FE  LDX EXT
3F  swi 7F  CLR EXT{BF STS EXT |FF . STX EXT

Notlar: 1. Adresleme: A- Akfimiilat8r A, B- Akiimiilator B, IMM- Hemen,
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